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ARRETE DEP-2026-236 PORTANT NOMINATION DU JURY
DU CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNELLE SERIGRAPHIE INDUSTRIELLE

La directrice du service interacadémique des examens et concours :

Vu les articles D 222-31 a D 222-33, D 337-22 a D 337-23 et D 337-158 du code de {'éducation ;
Vu larrété du 12 janvier 1999 portant création du certificat d’aptitude professionnelle sérigraphie industrielle :
Vu l'arrété rectoral DEP-2026-1002 conjoint nommant les présidents de jurys aux certificats d'aptitude professionnelle

- ARRETE -

Article 1 : Le jury d'admission du certificat d'aptitude professionnelle sérigraphie industrielle pour la session 2026 dans
les académies de Créteil, Paris et Versailles est ainsi constitué :

Présidente :
Madame Hélene DAVERGNE, professionnelle

Vice-président :
Monsieur Laurent TEILLARD, enseignant

Enseignants :
Monsieur Sylvain LABOIS

Monsieur Luc WALLEZ

Professionnelles :
Madame Marie-Claire CORBEL
Madame Aurélie CHAINTREAU

Article 2 : La secrétaire générale du service interacadémique des examens et concours est chargée de I'exécution du
présent arrété.

Fait a Arcueil, le 05 juin 2026.

La directrice du service interacadémique
/das examens.e{ concours
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